Spulwasser aus der Halbleiterproduktion
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Sichere Abwasseraufbereitung in der
Halbleiterindustrie

Ein Hersteller elektronischer Komponenten stand vor der
Herausforderung, die bei der Halbleiterfertigung entstehenden
Prozessabwasser sicher und gesetzeskonform zu behandeln.
Durch Atzprozesse und Spilbader fallen unterschiedlich
belastete wéassrige Medien an - teilweise mit hohem
Salzgehalt und fein verteilten Metallrickstanden. MKR
entwickelte eine flexible und zuverlassige Losung zur internen
Aufbereitung - ressourcenschonend, effizient und auf den
Produktionsprozess abgestimmt.

Ausgangssituation

Im Rahmen der Halbleiterproduktion — insbesondere bei der
Herstellung von Leiterplatten — entstanden taglich mehrere
Kubikmeter belastetes Prozesswasser. Die bisherige externe
Entsorgung war kostenintensiv und wenig transparent. Ziel war
es, die Abwasser von 11.200 m®/a im eigenen Betrieb zu
behandeln und das Destillat bei Einhaltung aller Grenzwerte in
die Kanalisation einzuleiten.

Anforderungen

Sichere Entfernung von Feinstpartikeln, Olen und Tensiden
Einhaltung aller gesetzlich vorgeschriebenen Einleitwerte

Automatisierbar, platzsparend und wartungsarm
Integrierbar in bestehende Fertigungsumgebung

Losung durch MKR

Flexibles System bei schwankender Wasserzusammensetzung

Elektronische Gerdte

CaseStudy

Das Projekt auf einen Blick

Projekt:

Komplette Systemlésung zur
sicheren Aufbereitung von
Elektronik-Abwassern -
wirtschaftlich,
genehmigungsfahig und
zukunftssicher.

Anlagentechnik:

e pH Einstellung

e (Chemisch/physikalische
Aufbereitung
Bandfilterstation
Beutelfilter mit Pumpe
Verdampfer ET 1500
Behalter (Vorlage, Destillat,
Konzentrat)

Auftraggeber:
Hersteller elektronischer
Komponenten

Auftragnehmer:
MKR Metzger GmbH
Rappenfeldstrafie 4
86653 Monheim

Behandlung von schwermetallhaltigen Spilwassern und sauren Lésungen aus Atzprozessen

Nach einer umfassenden Analyse der Prozesswasser entwickelte MKR ein abgestimmtes

Anlagenkonzept. Die Losung umfasst:

Bandfilterstation zur Entfernung von Feinstpartikeln
Beutelfilter mit Pumpe
Verdampferanlage ET 1500

pH-Einstellung zur Neutralisation stark saurer oder alkalischer Abwasser
Chemisch/physikalische Aufbereitung mittels Flockung und Féallung

Die modulare Auslegung ermdglicht eine Anpassung an schwankende Durchsatzmengen und

wechselnde Abwasserzusammensetzungen.




Ergebnisse

e Sichere Aufbereitung aller Prozessabwasser direkt am Entstehungsort
Kompakte, wartungsarme Technik mit hoher Standzeit

Einhaltung aller Einleitgrenzwerte

Flexibel ausbaubar bei kinftigen Kapazitdtserh6hungen
Ressourcenschonung durch internen Wasserkreislauf
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